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摘要(译)

用于制造用于表面增强拉曼光谱（SERS）的金属纳米颗粒嵌入的增强基
底的方法，包括将金属纳米颗粒离子注入到基底中，并蚀刻基底以部分
暴露金属纳米颗粒。所得材料可用作SERS基底，用于通过表面增强拉曼
光谱检测吸附在其上的分子。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/337f8eeb-cf3a-486e-86f5-c0582a04b516
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/050068499/publication/US9326687B2?q=US9326687B2
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=9326687.PN.&OS=PN/9326687&RS=PN/9326687

